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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe urzadzenia do osadzania warstw
dielektrycznych metoda sputteringu.
W zwiazku z pytaniem:
Czy to oznacza, ze dostarczony system bedzie musial mie¢ wbhudowanq mozliwos¢ wytwarzania
pokryé AR i HR dla szczegolnych (specyficznych) diod laserowych, czy tez wystarczy, ze system
bedzie wytwarzal warstwy o odpowiedniej jakosci a projektowanie i struktura pokry¢ AR, HR
bedzie ustalana i planowana przez klienta?
uprzejmie informujemy, ze:
Zamawiajacy bedzie ustalal i projektowal odpowiednie dobrej jakosci warstwy oraz pokrycia
antyrefleksyjne i1 wysokoodbiciowe dla roéznych typow laserow poélprzewodnikowych.
Zamawiajacy bedzie wykonywal procesy zardwno przy uzyciu specjalnego uchwytu o
wysokosci do 1 cm (uchwyt dostarczy Zamawiajacy). jak rowniez na podlozach o réznych
ksztaltach i rozmiarach od Smmx5mm do 2°".
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